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. 1

Elektrooporowy czujnik skrzynkowy, podobnie
jak zwyktly tensometr elektrooporowy przeznaczo-
ny jest do pomiaru odksztatcenn cze$ci maszyn lub
urzgdzefi technicznych, ktére podczas swojej pra-
cy poddane sg dziataniu sii, ciSnien lub dinnych
-czynnikéw wywolujacych pewien stan naprezenia
w materiale tych czeSci. ¢

W poré6wnaniu do 'zwyk}ylch temsometréw ‘elektra- ..

oporowych czujnik skrzymkowy jest nie ‘wrazliwy :

na dzialanie wszelkiego rodzaju czynnikéw ze-
wnetrznych, a przy zastosowaniu odpowiedniego
sposobu mocowania moze byé zdejmowany z da-
nej czeSci konstrukcyjnej po wykonaniu pomiaru
i nakladany ponownie na inng cze$é konstrukcyjna.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przy-
kladach wykonania na rysunku, na ktftym fig. 1
przedstawia widok czujnika od strony powierzchni
przedmiotu badanego, fig. 2 — przekréj wzdluiny
przechodzgcy przez jedng z koncéwek, a fig. 3 —
przekrdj poprzeczny czujnika. Czujnik sklada sie z
metalowej plytki pomocniczej 1, do ktérej przymo-
cowany jest w odpowiedni sposéb tensometr elek-
trooporowy 3 (lub uklad tensometréw). Na obwwo-
dzie plytki przymocowana jest ramka dystansowa 2.
Zamiast ramki moze byé zastosowane odpowiednie
wytloczenie plytki 1. '

Do plytki pomocniiczej 1 przymocowane s§ prze-
pusty elektryczne 6 odizolowane od niej izolatora-
mi 7. Przepusty 6 stuzg do polgczenia kohcéwek
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iensometrow 5 z przewodami elektrycznymi odpo-
wiedniej aparatury pomiarowej Plytka pomocm-
czalz przymocowanym tensometrem 3 (lub ukta-
dem tensometréw) polgczona z ramka dystansowsa
2 lub odpowiednio wytloczona, tworzy rodzaj bar-
dzo plytkiej skrzynki, kt6rg przytwierdza sie do
przedmiotu badanego 4 dnem na zewnatrz. Przed-
miot badany 4. zarmyka ‘wnetrze skrzynki z tenso-
metrem 3.

Jezeli czujnik w czasie badaf.narazeny jest na
dziatanie taklich  czynnikéw, jak np. para wodna,
woda morska, to jego polaczenie z przedmiotem
badanym oraz przepusty elektryczne wykonuje sie
hermetycznie jednym ze znanych sposobéw @mp. lu-
towanie, klejenie). W wypadku dzialania strumie-
nia gazu, pylu itp., hermetyczno§é nie jest ko-
nieczna.

Zastrzezenia patentowe

1. Elektrooporowy czujnik skizynkowy do pomia-

- ru odksztalcefi, znamienny tym, ze posiada piyt-
ke pomocniczg (1), ktéra wraz z ramka dystan-
sowg (2) tworzy plytka skrzynke, przy czym
tensometr elektrooporowy (3) (lub zesp6t ten-
sometréw) przymocowany jest do ptytki pomoc-
niczej (1), stanowiacej dno skrzynki, od strony
wewnetrznej tej skrzynki.



2. Elektrooporowy

3. Elektrooporowy
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czujnik skrzynkowy wedlug
zastrz. 1, znamienny tym, ze ma szczelne prze-
pusty (6) polgczone z koncowkami tensometru
elektrooporowego (1) stuzgce do wyprowadzenia
przewodow na zewnatrz.

czujnik skrzynkowy wedlug

ZG ,,Rucih” W-wa,

4
zastrz. 11 2, znamienny tym, ze dostosowany jest
do szczelnego zamocowania na powierzchni

przedmiotu badanego tak, ze powierzchnia tego
przedmiotu zamyka wnetrze skrzynki ze znaj-
dujgcym sie w niz2j tensometrem elektrooporo-
wym,

zam.
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